Asociacion centro tecnologico Ceit

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE




Zz MEMBER OF
HISTORIA'Y MISION
& TECHNOLOGY ALLIANCE

B Historia

Centro tecnoldgico creado en 1982 por la Escuela de Ingenieria
de la Universidad de Navarra

Doble sede en San Sebastian

Miembro de Basque Research and Technology Alliance (BRTA)

HEE Mision

Contribuir a mejorar la competitividad del tejido empresarial a
través de proyectos de investigacion aplicada que generen
soluciones avanzadas basadas en la excelencia cientifica y
tecnoldgica

Contribuir a la formacion de jévenes investigadores que lideren
los cambios necesarios para conducir a las compafiias al primer
nivel de la competitividad internacional
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ORGANIZACION

MATERIALES Y
FABRICACION

FABRICACION AVANZADA EN
PULVIMETALURGIA Y LASER

GRUPO FAPL
54 investigadores
25 doctores
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formulacion de tintas

|
‘Multilayer printing ’ .
processes Baterias impresas
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Printed battery
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C""ef‘“f Collectors

Elementos calefactores
Sensores de temperatura & deformacion Cathode{ . .“‘

Materiales de conductividad variable para - { ‘. . -
proteccion de cintas superconductoras de —

alta temperatura (HTS)

Adhesivos estructurales conductores
eléctricos

Tintas piezoeléctricas (PZT) sinterizadas

mediante laser para energy harvesters

Electrolyte

|
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impresion en sustratos flexibles

elementos calefactores

tinta de plata comercial

sustratos

(a) PET (polyethylene terephthalate)

(b) PLA (polylactic acid)

(c) silicio Monitorizacion individual de celdas de Li*
(d) FR4 Celdas tipo pouch

Impresion directa sobre la propia celda
Sensores de temperatura y deformacion

Electrodos para implante coclear

| Sustrato de PDMS

1 Impresion de electrodos planos de Pt
1 Automatizacion del proceso de fabricacion




EXPERIENCIA

procesos laser superficiales

Texturizado superficial
= Efectos estéticos
= |ridiscencia
= Color
= Modificacion de mojabilidad
= Superficies superhidréfobas
= Superficies bactericidas

Grabado laser & aplicacion de
tintas mediante capilaridad
A velocidad de procesamiento
A control dimensional
WV consumo de material
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técnicas de impresion

Drop casting
Eco-PEN 300
de Preeflow

Ink-jet printing
Jetlab4 de Microfab

Film coating
Automatic film
applicator de TQC

_ _ Binder Jetting
Spin coating Fabricacion/Impresion
Ramgraber Avanzada en 3D
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equipamiento laser

Coherent - Libra HE
Ti:sapphire laser

A= 800 nm (400 nm, 266 nm)
3W,3mJ@ 1kHz

pulse width, 130 fs

Amplitude — Satsuma HP
A =1030 nm

10W, 20u) @ 500kHz
pulse width, 350fs — 10 ps

MWTech — PFL-1064-H

Thales - Saga it
Nd:YAG laser }: _e;oaGSSer
A =535 nm = nm

10 W, 0.5 mJ/pulse @ 18.5 kHz (at 200 ns)

100 W, 10J) @ 10 Hz
@ variable pulse width, 10 to 200 ns

pulse width 10 ns
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herramientas de caracterizacion

Microscopia
e Microscopia Optica

e TEM /STEM

e SEM Perfilometria

* FIB e Contacto - mecanico
e AFM/MFM  No contacto - dptico

Laboratorio de caracterizacion eléctrica
* Fuentes / equipos de medida eléctrica
e Bancos de ensayos ad-hoc

e Adquisicién automatica de datos

e (Cdmara climatica

Gonidmetro y difractdmetro XRD
e |dentificacion de fases

e Tensiones residuales

e Analisis de la textura

Laboratorio de caracterizacion optica

e Determinacion de propiedades Opticas
e reflectancia
e absorbancia
e difraccidn
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